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一、 目    的： 定義 M2000_橢圓儀操作規範，以確保操作品質。 

 

二、 範    圍：M2000_橢圓儀 

三、 權    責： 

1. 組織權責：工程師負責制定及修改規範。 

2. 執行人員資格：經過 M2000_橢圓儀考核通過之人員。 

  

四、 名詞定義：無 

    

五、 相關文件：無 

                         

六、標準作業程序： 
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